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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其抑制制造时的滴痕的产生，而不会降
低各种性能，例如介电各向异性，粘度，向列相上限温度，旋转粘度（γ 
1 ）和重影特性。以及制造液晶显示装置的方法。 本发明的液晶显示装
置 10>包括夹在第一基板11和第二基板 13 由可聚合液晶化合物的固化产
物形成的垂直取向膜 16 和 17 。构成液晶组合物层 13的液晶组合物含有
通式（I）和（II）表示的化合物。
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